
 
 

 主催：キルギス日本人材開発センター （KRJC） 
共催：筑波大学、（文部科学省「日本留学海外拠点連携
推進事業」拠点校」） 

備考： 

1. 参加申込期限は 2022 年 12 月 28 日（水）となります。 

2. フェアは 2 都市（ビシュケク、オシュ）での開催を予定しており、①ビシュケのみ、または、②ビ

シュケク＋オシュのいずれでも申し込み可能です。 

3. フェア期間中、キルギス国立総合大学、ビシュケク国立大学、オシュ国立大学、オシュ国立教

育大学、オシュ工科大学、及び現地日本語・日本式教育を導入した学校や日本語教育センタ

ー等の視察および学長等との面談に加え、ご希望に応じてその他の教育機関への視察・面談

を設定致します（日露/英露の通訳付き）。 

4. 参加校には、ご希望に応じ、フェア終了後 1 年間、現地教育機関との更なる情報交換や連携

関係構築可能性を検討するためのオンライン会議の支援（会議設定、資料翻訳、会議時の通

訳等）を行います。 

5. 参加校の情報（大学の基本情報や広報動画等）を、キルギス日本センターの「留学フェア特設

サイト（Kyrgyz Republic Japan Center）上にフェア終了後 1 年間、掲載いたします。広報動画の

ロシア語吹き替え、または字幕のご希望がございましたら、別料金にて対応致します。また、ご

希望に応じ、参加校のパンフレット等につき、KRJCの日本留学コーナーに 1年間配架します。 

6. また、フェア終了後 1 年間、KRJC の SNS（累計月約 50 万のアクセス）を通じた参加大学・学

校のアドホックな情報発信に、ご希望に応じ対応致します。 

7. 資料参加の場合は、300USD となります。（資料参加の場合、大学の基本情報と広報動画を

KRJC の留学フェア特設サイトに掲載、アドホックな SNS を通じての情報発信、大学案内資料

の KRJC 留学コーナーへの配架（いずれも 1 年間）、及びオンサイトフェア会場での大学案内

資料配布を行います。 
 

※1 参加対象学校について： 

日本語学校も参加者として募集します。この場合、対象学校は「文部科学省が認定する準備教育課

程校、入国管理局が認定する「適正校」、一般財団法人日本語教育振興会による「教育活動評価」

「第三者評価」の認証を受けている学校」に限定させていただきます。 

※2 キャンセルポリシー： 

準備の都合上、12 月 29 日以降１月 16 日までの参加キャンセルの場合は、参加費の 40％、また１

月 17 日以降のキャンセルの場合、参加費の 100％のキャンセルフィーとさせていただきます。 

※3： オシュはキルギス第二の都市で、近年毎年数十名単位で、企業インターン、技能実習生、高

度人材、日本語学校留学等で若者が訪日しており、日本留学及び日本の教育機関との連携関係構

築への高い関心とニーズがあります。 

開催日： 
2023 年 2 月 1 日（水）～2 月 9 日（木） 
※ビシュケク、オシュの 2 都市での開催を予定していま
す。 

参加費： ビシュケクのみ参加の場合は一機関につき
1900USD（2月 1日～3日）。オシュ参加の場合は、これに
一人当たり 155USD 追加（＊キルギス国内航空賃及び車
両借り上げ代を含む。ただし、キルギス国内宿泊費含ま
ず。） 

上限参加数：設定無し 

留学フェア期間中のスケジュール（予定）： 
2 月 1 日（水）：ビシュケクにおけるフェア準備、関係機関
等の視察訪問、各参加機関による現地機関個別面談等 
2 月 2 日（木）：留学フェア（キルギス国立総合大学） 
2 月 3 日（金）：留学フェア（ビシュケク国立大学） 
2 月 6 日（月）：ビシュケク→オシュ移動。オシュにおける
フェア準備、関係機関等の視察訪問、各参加機関による
現地機関個別面談等 
2 月 7 日（火）：留学フェア（オシュ国立大学） 
2 月 8 日（水）：留学フェア（オシュ国立教育大学） 
2 月 9 日（木）：オシュ→ビシュケク移動。ビシュケクにお
ける参加機関による現地機関個別面談等。 
 
＊現地機関訪問・面談候補例： 
＜ビシュケク＞ 
・キルギス国立総合大学 
・ビシュケク国立大学 
・キルギス国立工科大学 
・キルギス天才日本学校 
・ビリムカナ日本学校  
・現地インターナショナルスクール 等 
＜オシュ＞ 
・オシュ国立大学 
・オシュ国立教育大学 
・オシュ工科大学 
・現地日本語教育センター 等 

キルギス（於ビシュケク・オシュ オンサイト実施） 

https://studyinjapan.krjc.kg/?_gl=1%2a1ek5qrq%2a_ga%2aMTkxODI0MTMwOC4xNjM1NzY2Mjcy%2a_ga_P18173WK4K%2aMTY2NjI1MjM2My4yMC4wLjE2NjYyNTIzNzAuNTMuMC4w

